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(54) Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betrieb einer Gasentladungslampe

(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung zum Betrieb einer Hochdruckentladungslampe an
einem magnetischen Vorschaltgerät aufweisend:
- einen Schalter (T1) parallel zur Hochdruckentladungs-

lampe (1, L2),
- eine Drossel (L3) in Reihe zum Schalter (T1),
- eine Einheit zur Steuerung (D1),
- eine Zündvorrichtung, die mittels der Einheit zur Steue-
rung (D1) gesteuert werden kann.
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